






























专利名称(译) 制造有机电致发光板的方法，有机电致发光板的制造装置和有机电致发光板

公开(公告)号 US20050130356A1 公开(公告)日 2005-06-16

申请号 US10/997799 申请日 2004-11-24

[标]申请(专利权)人(译) 四谷SHINICHI

申请(专利权)人(译) 四谷SHINICHI

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 YOTSUYA SHINICHI

发明人 YOTSUYA, SHINICHI

IPC分类号 H05B33/10 C23C14/04 C23C14/12 H01L27/32 H01L51/40 H01L51/50 H01L51/56 H01L21/338 C23C16
/00

CPC分类号 C23C14/042 H01L51/56 H01L51/0011 H01L51/001

优先权 2003397125 2003-11-27 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种制造有机电致发光面板的方法，其中通过使用气相沉积掩模的
气相沉积形成由多个层形成的电致发光层的一部分或全部。该方法包括
将气相沉积掩模设置在气相沉积基板（玻璃基板）上的给定位置，并动
态地压制气相沉积基板，以使气相沉积掩模与气相沉积基板紧密接触。
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